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07.03.26 Technologie zaawansowanych FIZykEChTm!a prochesow Zjawiska powierzchniowe i kataliza

14.03.26 Inzynieria reaktoréw chemicznych, w | materiatéw polimerowych i weglowych, techno I(:)fl;zlnyc W stosowana, w F4 B1
S — F1202 w

Modelowanie procesow technologicznych, w
28.03.26 FaBl . . . . F4 B1
Zjawiska powierzchniowe i
O 11.04.26 Proseminarium dyplomowe, S H6 20 Katali N
atallza stosowana, w

B 18.04.26 Inz reaktoréw chem, p, B1 516 Modelowanie proceséw F4 B1 Tech. zaawansowanych materiatéw

25.04.26 technologicznych, w F4 B1 polimer. i wegl., w F4 B1
O gr.1 Zjaw. pow. i kat. stos.,| / | gr.2 Zjaw. pow. i kat. stos.,| / | Technologie zaawansowanych materiatow
T 09.05.26 Proseminarium dyplomowe, S C6 221 gr.2 Ochrona srodowiskaw | gr.1 Ochrona $rodowiska w polimerowych i weglowych, w

16.05.26
A 30.05.26 gr.1 Zjawiska po’wierzchniowe i kataliza .s.tosowana,L / | gr.2 Zjawiska po,wierzchniowe i kataliza ftosowana,L / Zarzadzanie bazami danych, L B1 318

gr.2 Ochrona Srodowiska w technologii chem., L F2 gr.1 Ochrona srodowiska w technologii chem., L F2
13.06.26 113/ F3 134* 113/ F3 134*
20.06.26
Statystyczhe metody opracowania
.03. wynikéw, p C6-127b . . . .
N 08.03.26 y P Fizykochemia proceséw technologicznych, w
I 15.03.26 Ochrona $rodowiska w technologii F4B1

29.03.26 chemicznej, w
E F4 B1 Techn. Zaaw. Mat. polim. i [Prosem. Dypl., S

12.04.26 wegl. p F4 B5 C6 221
D 19.04.26 Jezyk hiszpaniski A1, gr.1 H4 411, Statystyczne metody opracowania Tech. zaawan. mat. wegl. i poli., s Proseminarium dyplomowe, S

e Jezyk niemiecki A1, gr.1 H-4 408 wynikéw, p F3217 C6221
Z 26.04.26 C6 127b Zarzadzanie bazami danych,L A2 50
] , ; Technologie zaawansowanych
Modelo e procesow technol h, | A2 50 , > .
I 10.05.26 vanie procesow technologicznyc materiatéw polimerowyvch i weslowvch, s

17.05.26 Technologie zaawansowanych materiatéw Techn. Zaaw. Mat. polim. i
E —_— Modelowanie proceséw technologicznych, | A2 50 polimerowych i weglowych, s F-4 B6 weel. p

31.05.26 Techn. Zaaw. Mat. polim. i wegl., p
L . . F4 BS

. . Techn. Zaaw. Mat. polim. i

A 14.06.26 Modelowanie proceséw Zarzadzanie bazami danych B1 318 weel.. b

21.06.26 technologicznych, | A2 50

* Harmonogramy dla poszczegdlnych grup zostang podane przez Prowadzgcych




